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摘要(译)

一种超声成像设备，包括：超声探头，被配置为向对象发射超声，接收
从对象反射的回波信号，并输出回波信号； 质量确定器，被配置为接收
回波信号并基于3D体积的观察信息确定要渲染的对象的三维（3D）体积
的体素的质量； 波束形成器，被配置为基于体素的质量对回波信号进行
波束形成以生成输出信号。
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